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Abstract (en)
[origin: JP2023067727A] To provide a vacuum pump that allows the optimum possible utilization of the performance thereof, while at the same time
increasing the safety for personnel working in the area of the vacuum pump or for systems present in the area of the vacuum pump or including
the vacuum pump.SOLUTION: The present invention relates to a vacuum pump comprising: a rotor rotatable about a rotation axis; a drive device
for rotating the rotor; a control unit that detects operation parameter in a protection mode, in particular the temperature of the outer surface of a
housing 119 of the vacuum pump 111, and according to a preset, takes one or more protection measures dependently on the value of the detected
parameter; and a device for connecting a user interface or the user interface to the vacuum pump 111. The control unit is switchable via the user
interface by a user to a neutral mode different from the protected mode. In the neutral mode, the control unit takes no protection measures and/or the
preset can be changed via the control unit. SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekularvakuumpumpe, mit einem um eine Rotationsachse drehbaren Rotor,
einem Antrieb zum Drehen des Rotors, einer Steuereinheit, welche in einem Schutzmodus einen Betriebsparameter, insbesondere die Temperatur
an einer AuBenflache eines Geh&uses der Vakuumpumpe, ermittelt und geman einer Vorgabe in Abhangigkeit von dem Wert des ermittelten
Betriebsparameters eine oder mehrere SchutzmafBnahmen ergreift, und einer Benutzerschnittstelle oder einer Einrichtung zur Verbindung der
Vakuumpumpe mit einer Benutzerschnittstelle, wobei Uber die Benutzerschnittstelle die Steuereinheit von einem Benutzer in einen von dem
Schutzmodus verschiedenen Neutralmodus tberfiihrbar ist, in welchem die Steuereinheit keine SchutzmaBnahme ergreift, und/oder tGber welche die
Vorgabe veranderbar ist.
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